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(54) Bestrahlungsvorrichtung mit veränderlichem Spektrum

(57) Die Erfindung betrifft eine Bestrahlungsvorrich-
tung zur Bestrahlung von Objekten mit insbesondere ul-
travioletter elektromagnetischer Strahlung, mit einem
Gehäuse, das eine auf das zu bestrahlende Objekt aus-
gerichtete Austrittsöffnung für die elektromagnetische
Strahlung aufweist sowie mindestens zwei in dem Ge-
häuse angeordneten langgestreckten Strahlungsquel-
len für die elektromagnetische Strahlung mit einem bei
einer vorgeschriebenen Betriebstemperatur definierten
Spektrum.

Um das Spektrum im laufenden Betrieb verändern
zu können, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass
wenigstens eine Strahlungsquelle ein von den übrigen
Strahlungsquellen zumindest teilweise abweichendes
Spektrum aufweist und dass die Leistung wenigstens
einer Strahlungsquelle veränderlich ist.

Die erfindungsgemäße Bestrahlungsvorrichtung ist
ohne Wartezeiten für verschiedene Anwendungen ein-
setzbar und ermöglicht einen wirksamen Ausgleich al-
terungs- oder herstellungsbedingter Änderungen und/
oder Abweichungen des Spektrums.
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